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Dalyko anotacija

Ivadas. Optiniy procesy klasifikavimas. Kompleksinis lazio rodiklis ir dielektrinés konstantos.
Optiniy savybiy ypatybés kietoje buisenoje.

Optinés medziagos. Kristaliniai dielektrikai ir puslaidininkiai. Optiniai, spalvoti ir
fotochrominiai stiklai. Oksidai, halogenidai ir halidai. Optinés plastmasés. Dielektriky spalvy
prigimtis. Metalai. Metaly spalvos. Nuspalvinimas mazomis metaly dalelémis. Legiruoti stiklai
ir dielektrikai. Lazeriniai stiklai ir kristalai. Optiniy medziagy gamybos ir auginimo metodai.
Optiniy ir lazeriniy kristaly ir stikly apdirbimas. Pjaustymas, Slifavimas ir poliravimas:
apdirbimas laisvu ir fiksuotu abrazyvu. Tam naudojama jranga, abrazyvai ir pagalbinés
medziagos. Kristaly pavirSiaus apdirbimas deimantinio tekinimo metodu. Beilby sluoksnis,
popavirs§iné pazaida ir SiurkStumas. Optiniy detaliy sujungimo metodai. Asferiniy pavirsiy ir
laisvy formy optikos gamybos ir apdirbimo technologija. Tiirinés Brego gardelés.

Optiniy detaliy formos ir pavirSiaus kontrolés metodai. Kontroliuojami parametrai. Sferiniy
ir plok3¢iy optiniy pavirsiy formos ir Siurk§tumo kontrolés metodai. Zidinio nuotolio matavimo
metodai. Kampiniy matmeny kontrolé.

Optiniy medZiagy charakterizavimo metodai. Fotoakustiné sugerties spektroskopija, 1izio
rodikliy matavimas refraktometrais ir elipsometrais, infraraudonosios sugerties ir Ramano
sklaidos matavimai, vienalytiSkumo matavimai.

Optinés dangos. Plony sluoksniy augimo stadijos ir struktiiriniai zony modeliai. Interferencija
daugiasluoksnése dangose. Plony dielektriniy sluoksniy panaudojimas optikos skaidrinimui ir
optiniy dangy, su reikiamu atspindzio koeficientu, gamybai. Nanotruktiirizuotos ir skulptiirinés
dangos. Plony optiniy dangy formavimo metodai: cheminio nusodinimo, terminio garinimo,
terminio garinimo su joniniu asistavimu, juonapluo$¢io dulkinimo ir kt. Dengimo procesy
monitoringo metodai. Mechaniniai jtempimai optinése dangose. Intensyvios spinduliuotés ir
aplinkos poveikis dangoms. Medziagy maiSymas ir apraSantys modeliai. Optinés dangos
ultrasparciai optikai. Medziagos naudojamos optiniy dangy gamybai. Optiniy dangy dizaino
optimizavimo metodai.

Aktyviai valdomi optiniai elementai. Elektrooptiniai moduliatoriai ir perjungikliai.
Galvaniniai skeneriai. Skystyjy kristaly elektrooptiniai elementai. Mikromechaniniai erdviniai
Adaptyvieji optiniai elementai.

Optiniy elementy parametry standartizuotas apibiidinimas. Optiniy komponenty kokybés
parametrai. Sugerties, sklaidos, atspindZzio, pralaidos ir optinio pazeidimo slenks¢io matavimo
metodai.




Sviesolaidiniai optiniai elementai. Medziagos naudojamos Sviesolaidziams gaminti. Gamybos
metodai. Fotoniniai Sviesolaidziai. Sviesolaidiniai kabeliai ir pynés. Sviesolaidziy
charakterizavimas.
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Dalyko atsiskaitymo biidas

Dalyko paskaity nebiina. Doktorantams tenka patiems mokytis i§ nurodyty vadovéliy. Dalis Sio
kurso yra skaitoma VU FF Lazerinés technologijos programos magistrantams 3 semestre, todél
kartais doktorantai i§ kity universitety ar kity programy pasirenka dalj ty paskaity paklausyti
kartu su dabartiniais magistrantais. Doktorantams pageidaujant gali buti siilomos kelios
konsultacijos tam tikromis temomis.

Egzaminas susideda i§ dviejy daliy. Pirmoji tai paruoSimas referato, kuriame apzvelgiama tam
tikra optiniy medziagy dalyko tema svarbi doktoranto darbams ruoS$iant disertacija. Jos apimtis
2 spaudos lankai. Stengiamasi taip parinkti referato tematika, kad jo medZiaga biity naudinga
disertacijos apzvalgai ir joje vykdomiems darbams. Referato turinys pirmiausia yra pasitilomas
doktoranto kartu su moksliniu vadovu, o paskui derinamas su konsultuojanciais déstytojais. Po
referato tiirinio suderinimo doktorantas paruoSia referata ir persiuncia jj konsultuojantiems
destytojams, kurie jtraukiami ] egzamino komisija. Tada paskiriamas laikas kada vyksta referato
pristatymas ir tam doktorantas dar turi paruosti ~ 20 min. trukmés prezentacija. Prezentacija
pristatoma bent 3 egzaminy komisijos nariams. Po prezentacijos atsakoma j komisijos nariy
klausimus. Referatas ir jo prezentacija su klausimy atsakymu maksimaliai gali biiti vertinama 5
balais.

Antroji egzamino dalis tai atsakymai rastu j 3 duotus klausimus. Tam atlikti duodama 1,5 val.
Paprastai sudaromas 10-15 apibendrinty klausimy sarasas, pagal sande nurodytas temas, i§ kurio
yra iSrenkami tie 3 duodami klausimai. Doktorantams suraSius atsakymus jie yra skenuojami ir
persiunciami visiems egzaminy komisijos nariams, kurie juos turi jvertinti. Atsakymai rastu i 3
duotus klausimus maksimaliai gali biiti vertinami 5 balais.

Kiekvieno egzaminy komisijos nario jvertinimas tiek uz referata ir jo pristatyma, tiek uz
atsakymus j duotus klausimus yra vidurkinami ir pagal tai jraSomas galutinis apibendrintas
vertinimas, kurio didziausia vert¢ yra 10 baly.
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